
ДАТА ФЛ-71 ФМ-71-1 ФМ-71-2 ФК-71 ФН-71 ЗВ-71 ЗА-71 МЛ-71

АВП / Основи гемології
Матеріалознавство тугоплавких 

та композиційних матеріалів

Процеси та обладнання 

нанотехнологій

Технології зварювання та 

споріднених процесів

Автоматичне керування 

зварюванням
Технологія машинобудування-2

ас. Солодкий Є. В. доц. Мініцький А. В. ст.вик. Чвертко Є. П. доц. Скачков І. О. доц. Медвєдєв В. В. 

209-09 229-09 101-23 228-23 314-23 

411-09 / 405-09  (09:00) 9:00 13:00 9:00 9:00 9:00

Методи рентгенографії
Технологія нанесення та 

властивості покриттів

доц. Іващенко Є. В. проф. Хижняк В. Г. 

206-09 307-09 

9:00 9:00

Виробництво виливків із чавуну
Технологія та обладнання 

виробництв ПКМ

Матеріалознавство 4 - 

Наноструктурні матеріали

Зварювання спеціальних 

матеріалів

Конструювання вузлів та 

агрегатів ЗУ

Технологія лазерної розмірної 

обробки

доц. Сиропоршнєв Л. М. доц. Мініцький А. В. ст.вик. Руденький С. О. ст.вик. Бойко В. П. вик. Мінаков С. М. проф. Котляров В. П. 

405-09 112-09 227-09 112-23 228-23 323-23 

9:00 13:00 9:00 9:00 12:00 9:00

Виробництво виливків із сталей
Теорія та практика термічної 

обробки ВЛС

Математичне і комп'ютерне 

моделювання

Математичне і комп'ютерне 

моделювання

доц. Ямшинський М. М. доц. Бобіна М. М. доц. Степанов О. В. доц. Степанов О. В. 

229-09 134-09 104-09 104-09 

9:00 9:00 9:00 9:00

Виробництво зварних 

конструкцій
Технологічне устаткування Лазерна поверхнева обробка

доц. Зворикін К. О. вик. Мінаков С. М. проф. Головко Л. Ф. 

232-23 101-23 115-23 

9:00 9:00 9:00

06.01.2021

07.01.2021

08.01.2021

09.01.2021

РОЗКЛАД СЕСІЇ ІМЗ ім. Є.О. Патона 4 КУРС

на 7 семестр 2020/2021 н.р.

Погоджено з навчальним відділом ________________

доц. Ямшинський М. М. 

ас. Смірнова Я. О.

10.01.2021

11.01.2021

12.01.2021

17.01.2021

13.01.2021

14.01.2021

15.01.2021

16.01.2021

04.01.2021

05.01.2021

"Затверджую"  

В.о. директора  

Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона 

_________________ Юрій СИДОРЕНКО 

"___" ___________ 20__  р. 


